
１２５μｍφＣｕワイヤーの結晶方位 

１０μｍφコリメータを使った結晶方位測定 
測定装置 ＣＭＦ－ＲＡＰＩＤ（リガク） 
入射角度 ６０ｄｅｇ． 
ＦＴ     ３ｍｉｎ． 



Goodfellowより購入のＣｕ－Ｗｉｒｅ 



ＩＰデータから極点図作成 

{３３１}     ｛４００｝    ｛２２２｝ 

｛３１１｝ 

｛２２０｝ 

ワイヤー側面の広角入射でビームの広がりを抑える。 

広角測定では、極点図の中心は 

測定出来ません。 

ＯＤＦ解析を行えば全極点図計算が
可能 



極点図（Ｄｅｆｏｃｕｓ補正すみ） 



ＯＤＦ解析 

ＲＤ逆極点図から圧延方向が＜１１１＞であることが分かります。 

ＲＤ 

ＴＤ 

ＮＤ 



ＯＤＦ結晶方位位置平均極密度 

ＮＤ方向は複数計算されている。 



ＶｏｌｕｍｅＦｒａｃｔｉｏｎ計算と計算ＯＤＦ 

極点図から計算ＯＤＦ             ＶｏｌｕｍｅＦｒａｃｔｉｏｎから計算ＯＤＦ 

主方位は｛２１３｝＜１１１＞ １５％ 
副方位は｛１１０｝＜１１１＞ １０％ 



入力極点図の体積分率から計算した極点図 


